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摘要(译)

通过抑制超声波探头的发热而不降低超声波探头的发送和接收中的灵敏
度和相对带宽，实现了基本性能和发热抑制之间的平衡的超声波探头。
超声波探头包括至少一个用于发射和接收超声波的振动器，该至少一个
振动器包括压电材料，其中压电应变常数d33等于或小于500pm / V，压
电应变常数d33的乘积压电电压常数g33等于或大于7000×10-15m2 / N，
至少一个声匹配层设置在至少一个振动器的第一表面上，背衬材料设置
在与其相对的第二表面上所述至少一个振动器的第一表面。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/01adbc30-7b37-4072-962a-9c8394dad7aa
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/041316811/publication/US8216142B2?q=US8216142B2
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=8216142.PN.&OS=PN/8216142&RS=PN/8216142

